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https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM545&Crsname=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E6%85%A7%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E6%87%89%E7%94%A8
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM545&Crsname=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E6%85%A7%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E6%87%89%E7%94%A8
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM545&Crsname=%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E6%85%A7%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E6%87%89%E7%94%A8
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM546&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM546&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM550&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%95%B4%E5%90%88%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM550&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%95%B4%E5%90%88%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM550&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%95%B4%E5%90%88%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM560&Crsname=%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM560&Crsname=%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM560&Crsname=%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM563&Crsname=%E5%A5%88%E7%B1%B3%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E5%8F%8A%E8%A3%BD%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM563&Crsname=%E5%A5%88%E7%B1%B3%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E5%8F%8A%E8%A3%BD%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM570&Crsname=%E5%BE%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM570&Crsname=%E5%BE%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM575&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM575&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM577&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM577&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM577&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
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https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM710&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E6%9D%90%E6%96%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM710&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E6%9D%90%E6%96%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM720&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%85%83%E4%BB%B6%E8%88%87%E7%89%A9%E7%90%86
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM746&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM746&Crsname=%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%BA%A6%E5%B7%A5%E7%A8%8B
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM765&Crsname=%E8%96%84%E8%86%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%88%87%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM765&Crsname=%E8%96%84%E8%86%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%88%87%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E6%8A%80%E8%A1%93
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM775&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM775&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%A7%91%E6%8A%80
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM777&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM777&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu5/showoutline.asp?SYEAR=114&SEM=1&CrsDat=ISM777&Crsname=%E5%85%88%E9%80%B2%E5%BE%AE%E5%BD%B1%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%90%86%E8%AB%96%E8%88%87%E5%AF%A6%E5%8B%99
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